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See the notice on TED website

474919-2026 - Kompetizzjoni
In-Netherlands – Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet) – European 
Tender Electron Beam Lithography system
OJ S 130/2026 09/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Provvisti

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Universiteit Twente
Email: c.delfgaauw@utwente.nl
Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Edukazzjoni

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: European Tender Electron Beam Lithography system
Deskrizzjoni: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography 
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam 
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, 
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate 
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. 
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds 
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikatur tal-proċedura: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Identifikatur intern: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni 
(minbarra nuċċalijiet)
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 38341100 Reġistraturi tar-raġġ ta' l-elettroni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: In-Netherlands
Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat
Informazzjoni addizzjonali: Zie documentatie

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 3 500 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/474919-2026
mailto:c.delfgaauw@utwente.nl
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Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: European Tender Electron Beam Lithography system
Deskrizzjoni: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography 
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam 
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, 
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate 
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. 
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds 
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikatur intern: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni 
(minbarra nuċċalijiet)
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 38341100 Reġistraturi tar-raġġ ta' l-elettroni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: In-Netherlands
Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat
Informazzjoni addizzjonali: Zie documentatie

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 3 500 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist, Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist 
(DUEA)

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://s2c.mercell.com/today/217278
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT

https://s2c.mercell.com/today/217278
https://s2c.mercell.com/today/217278
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Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Rechtbank Overijssel
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: See descriptive document.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Universiteit Twente

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Universiteit Twente
Numru tar-reġistrazzjoni: 50130536
Indirizz postali: Drienerlolaan 5
Belt: Enschede
Kodiċi postali: 7522NB
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Twente (NL213)
Pajjiż: In-Netherlands
Punt ta’ kuntatt: Camilio Delfgaauw
Email: c.delfgaauw@utwente.nl
Telefown: +31534891512
Indirizz tal-internet: https://www.utwente.nl
Profil tax-xerrej: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Rechtbank Overijssel
Numru tar-reġistrazzjoni: 82940525
Belt: Almelo
Kodiċi postali: 7607 GB
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Twente (NL213)
Pajjiż: In-Netherlands
Email: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Telefown: (+31)0883611042
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

10. Bidla

mailto:c.delfgaauw@utwente.nl
https://www.utwente.nl
https://s2c.mercell.com/buyer/16033
mailto:communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
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Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Korrezzjoni tax-xerrej
Deskrizzjoni
: 
Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an 
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography 
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several 
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three 
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; 
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the 
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the 
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0000
Id-dokumenti tal-akkwist inbidlu fi: 08/07/2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, 
GMT
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 474919-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 130/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 09/07/2026
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